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leppavia — Opyava perpoewyv — Positionierungssystem fir experimentelle
Mikromagnetisierungsprozesse

OJ S 128/2026 07/07/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG
Ayafa

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emrionun ovopaoia: Deutsches Zentrum fur Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) - Stuttgart
Email: evergabe@dlr.de
NouikA pop@r) ayopaoTr): Opyaviopog TTou avabETel cuppBaaon eMOOTOUNEVN ATTO avaBéTouoa
apxn
ApaoTnpidéTnTa TNG avaBéTouoas apxng: MeviKEG ONUOCIEG UTTNPETIES

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Positionierungssystem fur experimentelle Mikromagnetisierungsprozesse
Mepiypan: Mit mikrometergenauer Positionierung von magnetischen Schreibkopfen sollen
gezielt permanentmagnetische Dunnfilmschichten magnetisiert werden kdnnen. Zweck des
Positionierungssystems ist dabei die Erprobung eines Magnetisierungskonzepts. Die
mikrometergenaue relative Positionierung eines magnetischen Schreibkopfs auf den zu
magnetisierenden Substraten soll in einem Gesamtsystem Uber eine XYR-Stage (laterale
Translation sowie Rotation des Substrats) sowie Z-Achse (vertikale Translation) erfolgen
(siehe Systemubersicht.pdf). Letztere wird oberhalb des Substrats an einer spezifizierten
Traversen montiert, welche die Magnetisierungskopfe aufnehmen kann. Sie dient zur
vertikalen Annaherung im Submikrometerbereich sowie zur definierten Kontaktherstellung des
Schreibkopfs mit dem Substrat, um Magnetisierungen durchzufuhren. Beide Teilsysteme —
XYR-Stage und Z-Achse — missen derart aufeinander abgestimmt sein, dass sie die
spezifizierte Positionierungsprazision im Gesamtsystem erreichen kdnnen und
Trajektorienbewegungen ermdglichen. Neben einer ausgerusteten Z-Achse sollen an der
spezifizierten Traversen Aufnahmen fir zwei weitere, identische Schreibkopfe fir eine
potenzielle Nachristung eingeplant und mitgeliefert werden. Die konstruierten, mechanischen
Aufnahmen mussen so ausgelegt sein, dass jeder Schreibkopf jede Position auf einem 150
mm Wafer erreichen kann. Alle Rahmenbedingungen und Anforderungen der Teilsysteme sind
nachfolgend spezifiziert und teilweise aus anhangigen Dokumenten zu entnehmen.
AvayvwpioTiké diadikaciag: 6e0fb9c9-5cc5-4120-b0ea-fc5cf429bcd8
EowTtepikd avayvwploTiko: E15556823
Eidog diadikaoiag: AvoIKTh
H diadikaoia emtayxuveral: oxl

21.1. ZKotroég
XapakTtpag NG ouppBaong: AyaBd
Kopia tagivopnon (cpv): 38300000 Opyava PeETPAOEWY

2.1.2. Tomog ekTéAeong
MoéAn: Hamburg
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YTtrodiaipeon xwpag (NUTS): Hamburg (DE600)
Xwpa: Mepuavia

2.1.4. Tevikég TAnpo@opicg
Mpbobeteg TANpo@opics: Ausschlussgrinde wegen der Nahe zu Russland: Der Katalog der
Ausschlussgrunde ergibt sich aus Artikel 5 k) Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in
der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022.
NopikA Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vgyv -

2.1.6. Adyol atmrokAgiocpou
Mnyég Twv Adywv attokAeiopou: Mpoknpuén
Mepiouoiakd oToixeia utTd avaykaoTikA dlaxeipion ammd ekkaBapioTh: Der Katalog der
Ausschlussgriinde ergibt sich aus §§ 123 und 124 GWB.

5. MapTida

5.1. NapTida: LOT-0001
TitAog: Positionierungssystem flir experimentelle Mikromagnetisierungsprozesse
Mepiypan: Mit mikrometergenauer Positionierung von magnetischen Schreibkdpfen sollen
gezielt permanentmagnetische Dinnfilmschichten magnetisiert werden kdénnen. Zweck des
Positionierungssystems ist dabei die Erprobung eines Magnetisierungskonzepts. Die
mikrometergenaue relative Positionierung eines magnetischen Schreibkopfs auf den zu
magnetisierenden Substraten soll in einem Gesamtsystem Uber eine XYR-Stage (laterale
Translation sowie Rotation des Substrats) sowie Z-Achse (vertikale Translation) erfolgen
(siehe Systemubersicht.pdf). Letztere wird oberhalb des Substrats an einer spezifizierten
Traversen montiert, welche die Magnetisierungskdpfe aufnehmen kann. Sie dient zur
vertikalen Annaherung im Submikrometerbereich sowie zur definierten Kontaktherstellung des
Schreibkopfs mit dem Substrat, um Magnetisierungen durchzufihren. Beide Teilsysteme —
XYR-Stage und Z-Achse — missen derart aufeinander abgestimmt sein, dass sie die
spezifizierte Positionierungsprazision im Gesamtsystem erreichen kénnen und
Trajektorienbewegungen ermdglichen. Neben einer ausgerusteten Z-Achse sollen an der
spezifizierten Traversen Aufnahmen fir zwei weitere, identische Schreibkdpfe flr eine
potenzielle Nachrustung eingeplant und mitgeliefert werden. Die konstruierten, mechanischen
Aufnahmen missen so ausgelegt sein, dass jeder Schreibkopf jede Position auf einem 150
mm Wafer erreichen kann. Alle Rahmenbedingungen und Anforderungen der Teilsysteme sind
nachfolgend spezifiziert und teilweise aus anhangigen Dokumenten zu entnehmen.
EowTtepikd avayvwpioTikd: LOT-0001 424/2026/9475341

5.1.1. ZKomog
XapakTtpag NG ouppBaons: Ayabd
Kupia tagivopnon (cpv): 38300000 Opyava PeTprioewy

5.1.2. Toémog ekTéAeong
MéAN: Hamburg
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Hamburg (DE600)
Xwpa: Mepuavia

5.1.3. EkKTIpWpMEVN SidpKeEla
AAAN didpkela: AyvwoTog
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5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ a1roKA€IOTIKOTNTO OUUHUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapecia 1ng EE
H dnudoia aupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIC dnuoaieg cupBdoclg (ZAZ): val
H ev Adyw ouppaon civail emTiong KatdAANAn yia TG PIKPES Kal peoaicg emxeipnoeig (MME): oxi

5.1.7. Zrpatnyikég dSnuooieg cuppaoElg
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwv cuupfacewv: Kauia otpatnyikr) dnuocia cuupacn

5.1.9. Kpitpia €mAoyng
Mnyég Twv KpITnpiwv etmAoynig: MNMpokrpuén
Kpitipio: Eyypa@r o€ eUTTOPIKO UNTPWO
Mepiypan Tou Kpitnpiou etmAoyns: Nachweis Uber die Eintragung ins Handelsregister:
Aktueller Auszug aus dem Handelsregister oder eine Kopie desselben (der Auszug soll zum
Zeitpunkt des Fristendes nicht alter als drei Monate sein) oder ein vergleichbares Dokument.
Auslandische Bieter kdnnen die Eintragung in das jeweilige Berufs- oder Handelsregister ihres
Sitzstaates durch Vorlage entsprechender Unterlagen gemafR den lokalen Bestimmungen
nachweisen.

Kpitpio: Ava@opég o€ KaBopiouéveg TTapaddoelg
Mepiypar) Tou Kpitnpiou emmAoyns: Angabe von mindestens drei mit diesem Auftrag
vergleichbaren Referenzen.

Kpitrip1o: AANEG OIKOVOUIKEG 1} XPNMOATOOIKOVOUIKEG ATTAITACEIG

Mepiypan Tou Kpitnpiou €tmAoynig: Sprache, in der die Angebote und Eignungsunterlagen
verfasst sein mussen. Das Angebot muss in all seinen Bestandteilen in deutscher/englischer
Sprache abgefasst sein.

Kpitripio: AAAEG OIKOVOMIKEG 1) XPNMOTOOIKOVOMIKEG OTTAITACEIG

Mepiypaer) Tou kpiTnpiou emmAoyng: Firmenprofil/Vorstellung des Unternehmens Der Bieter hat
ein Firmenprofil mit folgenden Angaben den Angebotsunterlagen beizuftiigen: « Datum der
Unternehmensgriindung ¢ Standorte des Unternehmens « Rechtsform des Unternehmens ¢
Registergericht und Registernummer « Umsatzsteuer Identifikationsnummer (USt-ID) «
Identifikationsnummer (Leitweg-ID) « Einstufung als KMU « Einstufung als Start-UP ¢
Bdrsennotiert « Staatsangehorigkeit des wirtschaftlichen Eigentimers des Unternehmens ¢
Beschreibung des Kerngeschaftes

Kpitrip1o: AANEG OIKOVOUIKEG 1} XPNMOATOOIKOVOUIKEG ATTAITATEIG
Mepiypar) Tou Kpitnpiou emmAoynig: Eigenerklarung GWB (Gesetz gegen

Wettbewerbsbeschrankungen)

Kpitrip1o: AANEG OIKOVOUIKEG 1} XPNMOATOOIKOVOUIKEG ATTAITATEIG
Mepiypan Tou kpitnpiou emAoyng: Eigenerklarung MiLoG (Mindestlohngesetz)

Kpitripio: AAANEG OIKOVOMIKEG ) XPNMOTOOIKOVOMIKEG OTTAITACEIG
Mepiypar) Tou Kpitnpiou emAoyng: Eigenerklarung ILO (Internationale Arbeitsorganisation)

Kpitrip1o: AANEG OIKOVOUIKEG 1} XPNMOATOOIKOVOUIKEG ATTAITACEIG
Mepiypan Tou kpitnpiou emAoyng: Ggf. Verpflichtungserklarung eines Unterauftraggebers.
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Kpitripio: AAAEG OIKOVOIKEG 1) XPNMOTOOIKOVOMIKEG OTTAITACEIG
Mepiypar) Tou kpitnpiou emAoyng: Ggf. Erklarung einer Bietergemeinschaft.

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cupfdocewyv
MAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival €TTIONUWG dIaBEoIpa Ta £yypaga NG dnudoiag cuPPaons: yepuavika
AleBuvon Twv gyypaewy TnG dnuooiag ocuuBaong: hitps://www.subreport.de/E15556823

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opol utroBoANRG:
HAeKTpOVIKT) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://www.subreport.de/E15556823
"AWOOEC OTIG OTTOIEG PUTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAeKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv €TTITRETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpETTETAI
O1 Tpoo@EéPOoVTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPES ATTO [ia TIPOCQYOPES: AEV ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv Tpoo@opwv: 10/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
Eupwtng, Bepivr) wpa KevtpikAg Eupwtrng
AldpKeia KaTd TNV OTToia TTPETTEI VA TTAPAMEVEL I0XUoUoa N TTpoo@opd: 51 Huépeg
NMAnpo@opieg TTou PTTOPOUV va CUUTTANPWOOUV PeTA TN AREN TnG TTpoBecuiag uTToBOANRG

Katd Tn SIAKPITIKA EUXEPEIQ TOU ayopaaoTH, OAQ Ta £yypa@a OXETIKA UE TOV TTPOCQPEPOVTA TTOU
AgiTrouv ptTopoUv va uttoAnBouv apydTtepa.

MpdoBeTeg TANpoopices: Der Auftraggeber kann eine Aufklarung Uber Inhalte der Angebote
und Eignungsunterlagen betreiben und Unterlagen nachfordern. Die Grundsatze der
Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung werden dabei beachtet.

NMAnpo@opieg OXETIKA pe TN SnUdoIa atTocPpPAyIon:

Huepopnvia atmooepdyiong: 10/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikig Eupwtrng,
Bepivi) wpa KevrpikAg Eupwting

‘Opol TnG ouupaong:

H oUuuBaon TTpéTrel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUUATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAEKTPOVIKH TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKNA

©a xpnoipoTtroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

Oa xpnoihoTToIiNBei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: vai

5.1.15. Texvikég
Zuuguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaioclo
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpoPopicg, diapecoAdBnon Kal TTpoocPuUyn
Opyaviopog Tpoo@uyng: Vergabekammer des Bundes
MAnpo@opieg OXETIKA WeE TIG TTpoBeouieg eTavetETaong: Die Vergabekammer leitet ein
Nachprufungsverfahren nur auf Antrag ein. Der Antrag ist schriftlich bei der Vergabekammer
einzureichen und unverzuglich zu begrinden. Er soll ein bestimmtes Begehren enthalten. Ein
Antragsteller ohne Wohnsitz der gewdhnlichen Aufenthalt, Sitz oder Geschéaftsleitung in der
Bundesrepublik Deutschland hat einen Empfangsbevollmachtigten in der Bundesrepublik
Deutschland zu benennen. Die Begrindung muss die Bezeichnung des Antragsgegners, eine
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Beschreibung der behaupteten Rechtsverletzung mit Sachverhaltsdarstellung und die
Bezeichnung der verfugbaren Beweismittel enthalten sowie darlegen, dass die Ruge
gegenuber dem Auftraggeber erfolgt ist; sie soll, soweit bekannt, die sonstigen Beteiligten
nennen. Der Antrag ist u. a. dann unzulassig, soweit: (1.) der Antragsteller den geltend
gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags
erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen
gerugt hat, (2.) VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung
erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist
zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, (3.)
VerstolRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem
Auftraggeber gerlgt werden, (4.) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des
Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Der Antrag ist u. a. nur
dann zuldssig, wenn die Unwirksamkeit des Auftrages im Nachprifungsverfahren innerhalb
von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den
offentlichen Auftraggeber Gber den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht spater als sechs
Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union.

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovopaoia: Deutsches Zentrum fur Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) - Stuttgart
ApiBudg karaxwpiong: Leitweg-ID 992-03005-81
Tunua: Einkauf
Tayudpopuikn dielBuvon: Linder Hohe
MéAN: Koln
TaxudpouIKOG KwdIkag: 51147
Ymrodiaipean xwpag (NUTS): Koln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Xwpa: Meppavia
Email: evergabe@dlr.de
TnAépwvo: 000
HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.dIr.de
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTig

8.1. ORG-0002
Emionun ovopaoia: Vergabekammer des Bundes
ApiBudg karaxwpiong: 991-02380-92
Tunua: Vergabekammer
Taxudpouikr) dicuBuvon: Kaiser-Friedrich-Stralie 16
M6An: Bonn
TaxudpouIkog Kwdikag: 53113
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
TnAépwvo: +492289499578
dat: +492289499163
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HAexTpovikn dieuBuvon: http://www.bundeskartellamt.de
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPOcPUYNG

8.1. ORG-0003
Etrionun ovopaaia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudg kataxwpiong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TaxudpouIkog Kwdikag: 53119
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

MAnpo@opisg TpokApUENG

AvayvwpioTIkO/Ekdoaon TTpokrpuéns: 5db5d1e7-d0c9-4b5e-8d28-b79bd1336e59 - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn cupBaong i ocuuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog mrpokApuéng: 16

Huepopnvia atrooToArng Tng Tpoknpuéng: 03/07/2026 15:17:03 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikig Eupwtng

MAWooEeg OTIG OTToiEG DIATIBETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKA

ApIBud¢g dnuoaicuong TnNG TTpoknRpugnG: 466947-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 128/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 07/07/2026
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